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(54) Title: HOLDING DEVICE FOR HOLDING A PATTERNED WAFER 

(54) Bezeichnung : AUFNAHMEEINRICHTUNG ZUR AUFNAHME EINES STRUKTURIERTEN WAFERS 

(57) Abstract: The present invention relates to 
a holding device for holding and fixing a 

I- IQ. I 3 substrate (10) on a feature side (10s) - having 
features (11) - of the substrate (10) having a 
holding element (3) with a planar holding face 
(30) for supporting the features (11) and a 
suction face (F2) - which passes through the 
holding face (30) exclusively in an outer 
annular face (8) - for prompting a fluid flow 
which sucks in the substrate (10). 

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende 
Erfindung betrifft eine Aufnahmeeinrichtung 
zur Aufcahme und Fixierung eines Substrats 
(10) an einer Strukturen (11) aufweisenden 
Strukturseite (10s) des Substrats (10) mit einem 
Aufhahmeelement (3) mit einer planen 
Aufiiahmeflache (30) zur Stiitzung der 
Strukturen (11) und einer die Aufiiahmeflache 
(30) ausschlieBlich in einer auBeren Ringflache 
(8) durchsetzenden Ansaugflache (F2) zur 
Bewirkung einer das Substrat (10) ansaugenden 
Fluidstromung. 
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